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摘要(译)

描述了一种制造有机电致发光显示器（下文简称为OELD）的方法，该方
法能够通过进行前述OELD工艺，分割大型基板，并按顺序执行下面的
OELD工艺来提高生产效率。本发明包括以下步骤：在大尺寸基板上形成
第一电极层，将大尺寸基板分成多个小基板，在至少一个小基板的第一
电极层上形成有机电致发光层，并在有机电致发光层上形成第二电极
层。
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